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摘要(译)

本发明提供一种OLED显示面板，包括TFT阵列基板和设置在TFT阵列基
板上的多个阳极阵列，像素限定层覆盖在TFT阵列基板上，像素限定层
包括用于暴露阳极的开口和用于间隔两个相邻阳极的间隔物，具有上开
口的凹槽设置在间隔物中，每个开口对应于子像素区域;其中，第一公共
层，第二公共层和阴极层依次排列在像素限定层上，第一公共层，第二
公共层和阴极层布置有对应于每个子层的发光材料单元。像素区域。本
公开还公开了一种制造如上所述的OLED显示面板的方法和包括该OLED
显示面板的显示装置。
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